
※A4以上的尺寸，请另行咨询

使用目的：小片基板的润湿性改善、密着性提升、表面改质

大气压等离子体装置

特化为实验用途的半自动机型
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特点/装置规格

用 途

小型装置

支持各类处理

特化为实验用途

最大支持A4大小的打印纸处理

远程处理、直接处理均可使用

使用便捷的半自动机型

支持尺寸
~A4

实用
电源、处理气体(N2、CDA)、排气、冷却水

小型实验机类型
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积水化学 给你惊喜

让尖端科技融入日常生活


